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委　員　会　便　り

調査研究部

【2024年度の活動状況】

　CISTECでは、経済活動と調和した的確且つ合理的な我が国の輸出管理制度の実現とその円滑な実施を目指
し、「安全保障輸出管理委員会」を設置し、分野別に活発な活動を行っております。賛助会員等からなる２部
会９専門委員会 26分科会体制の下で、ワーキンググループ（WG）を含めると年間 300回以上の会合を行い、
安全保障輸出管理制度・手続き及び規制リストに関する我が国産業界の意見を取りまとめ政府へ提言するとと
もに、企業の輸出管理実務を支援するガイダンス等の作成に取り組んでいます。これらの活動を行っている部
会、専門委員会、分科会の開催状況を以下にご紹介します。各会合の具体的内容については、賛助会員コーナ
ーの委員会便りでご紹介しています。

※  2025年 1月 6日時点の情報に基づき作成しており、開催日・内容等は変更になっていることがございます。

◆5月 14 日（火）
◇第 1 回情報通信専門委員会

 ・来賓ご挨拶
 ・委員長・副委員長の選任
 ・アンケート結果報告
 ・2024年度　活動報告（案）の審議
 ・その他

◇第 1 回素材専門委員会
 ・委員自己紹介
 ・委員長・副委員用選出
 ・委員長・副委員長の挨拶
 ・アンケート集計結果報告
 ・2024年度活動方針・主要課題の検討
 ・事務局連絡事項、その他

◆5月 15 日（水）
◇第 1 回センサー・レーザー・航法専門委員会

 ・来賓ご挨拶
 ・本年度の委員会運営体制について
 ・委員長／副委員長の選出について
 ・本年度アンケート結果報告

 ・本年度の専門委員会方針／主要課題（案）につい
て
 ・本年度の専門委員会活動計画（案）について
 ・その他

◇第 1 回輸出管理のあり方専門委員会
 ・委員長・副委員長の選任
 ・開会の辞（委員長・副委員長）
 ・CISTEC押田専務理事　ご挨拶
 ・ご来賓（経済産業省） のご挨拶
 ・質疑応答
 ・2024年度 活動方針・課題・体制（案）
 ・質疑応答
 ・閉会の辞（委員長）

◆5月 16 日（木）
◇第 1 回 ABC 兵器・ミサイル関連機器専門委員会

 ・専門委員会の新委員長／副委員長の選出について
 ・CISTEC押田専務理事挨拶
 ・来賓（経済産業省殿）ご挨拶
 ・アンケート結果（報告）に伴う意見交換
 ・2024年度専門委員会の活動方針・主要課題につ
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いて
 ・2024年度委員会運営体制
 ・その他

◇第 1 回エレクトロニクス専門委員会
 ・委員長、副委員長の選任
 ・期初アンケート結果報告
 ・活動方針の討議
 ・その他

◆5月 20 日（月）
◇第 1 回国際関係専門委員会

 ・委員長、副委員長の選任
 ・今年度の委員会活動方針の審議

◇第 1 回材料加工専門委員会
 ・委員長・副委員長の選任
 ・2024年度　活動方針・課題の審議
 ・2024年度　活動報告（案）の審議

◆5月 21 日（火）
◇第 1 回制度専門委員会

 ・委員長・副委員長の選任
 ・2024年度　活動方針・課題の審議

◆5月 22 日（水）
◇第 1 回化学製剤・生物系材料分科会

 ・各委員の自己紹介
 ・主査、副主査選出
 ・来賓ご挨拶
 ・2024年度委員会／分科会活動に向けたアンケー
ト結果報告
 ・2024年度分科会活動方針と課題（案）
 ・2024年度分科会活動体制（案）
 ・分科会年間活動スケジュール（案）について
 ・その他

◇第 1 回先端材料関連分科会
 ・アンケート集計結果報告
 ・2024年度先端材料関連分科会の活動方針・主要
課題
 ・2024年度先端材料関連分科会の運営体制
 ・その他連絡事項

◆5月 24 日（金）
◇第 1 回半導体製造装置・材料分科会

 ・主催／副主査の選出
 ・来賓ご挨拶
 ・委員自己紹介
 ・本年度アンケート結果報告
 ・本年度の分科会活動方針確認
 ・その他

◇第 1 回核・原子力分科会
 ・来賓ご挨拶
 ・今年度分科会委員紹介、 主査・副主査の選出
 ・今年度の活動へ向けたアンケート結果の紹介
 ・今年度分科会 活動について
 ・その他

◆5月 27 日（月）
◇欧州輸出管理法制度分科会

 ・2024年度 欧州輸出管理法制度分科会主査の選出

◇通信・情報セキュリティ分科会
 ・主査・副主査の書面表決

◇総合分科会【書面表決】入力〆 5 月 27 日 17 時 
 ・主査・副主査の書面表決

◇米国輸出管理法制度分科会
 ・主査の選任（書面表決）

◇欧米対話分科会
 ・主査の選任（書面表決）

◇半導体・集積回路分科会　【書面表決】　入力〆切　
5 月 27 日 17 時

 ・主査・副主査の書面表決

◇アジア対話分科会
 ・アジア対話分科会主査の選任

◇第 1 回安全保障貿易情報分科会
 ・2024年度 安全保障貿易情報分科会主査及び副主
査の選出
 ・「総合データベース利用約款」の改正
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◇アジア輸出管理法制度分科会
 ・2024年度 アジア輸出管理法制度分科会主査の選
出

◇自主管理分科会【書面表決】入力〆 5 月 27 日 17
時
 ・主査・副主査の書面表決

◆5月 28 日（火）
◇コンピュータ分科会【書面表決】入力〆 5 月 28

日 17 時
 ・主査・副主査の書面表決

◇制度・手続分科会
 ・主査・副主査の選任

◇役務分科会
 ・役務分科会主査。副主査の選出

◆5月 29 日（水）
◇第 1 回生物・化学兵器製造装置分科会

 ・各委員の自己紹介
 ・主査、副主査選出
 ・来賓ご挨拶
 ・2024年度委員会／分科会活動に向けたアンケー
ト結果報告
 ・2024年度分科会活動方針と課題（案）
 ・2024年度分科会活動体制（案）
 ・分科会年間活動スケジュール（案）について
 ・大川原化工機事件について
 ・CDC（Centers for Disease Control and Prevention）
について
 ・その他

◆5月 30 日（木）
◇第 1 回航空宇宙分科会

 ・委員自己紹介
 ・主査・副主査選出（評決議題）
 ・アンケート集計結果報告
 ・活動方針
 ・活動計画
 ・その他連絡事項等

◆5月 31 日（金）
◇第 1 回電子デバイス分科会

 ・委員自己紹介
 ・主査、副主査の選任
 ・期初アンケート結果報告
 ・活動方針の討議
 ・その他

◇第 1 回自主管理分科会
 ・今年度からご参加の団体のご紹介
 ・分科会の主査・副主査の選任に関する説明（5月
27日締切で書面表決により主査・副主査を決定）
 ・開会の辞（主査・副主査）
 ・ご来賓（経済産業省殿）のご挨拶
 ・質疑応答
 ・本年度 分科会の活動方針・課題・体制
 ・質疑応答
 ・閉会の辞（主査）

◆6月 4日（火）
◇第 1 回総合部会

 ・部会長、副部会長の選任
 ・2024年度 活動方針・課題・体制の審議
 ・その他

◆6月 5日（水）
◇ロボット分科会【書面評決】

◆6月 6日（木）
◇第 1 回貨物部会

 ・部会長、副部会長の選任
 ・来賓ご挨拶（経済産業省）
 ・2024年度 活動方針・課題・体制の審議

◆6月 12 日（水）
◇第 1 回安全保障輸出管理委員会

 ・2024年度　安全保障輸出管理委員会の活動方針
 ・その他

◆6月 18 日（火）
◇第 1 回ロボット分科会

 ・2024年度　材料加工専門委員会　活動方針・課
題説明
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 ・2024年度　ロボット分科会　活動テーマ　討議
 ・その他

◆6月 19 日（水）
◇第 1 回工作機械分科会

 ・主査・副主査の選任
 ・2024年度　活動方針・課題の審議

◇第 1 回【第 1 回合同勉強会】輸出管理のあり方専
門委員会 総合分科会 自主管理分科会 安全保障貿
易情報分科会
 ・CISTEC則竹上席主任研究員による講義：テーマ 
狙われる先端技術情報の現状について
 ・質疑応答

◆6月 20 日（木）
◇第 1 回コンピュータ分科会

 ・主査・副主査の選任について
 ・アンケート結果説明
 ・2024年度　活動方針・課題の審議

◆6月 21 日（金）
◇第 1 回計測器分科会

 ・委員会・分科会の構成、委員自己紹介
 ・主査・副主査選出
 ・計測器分科会の取扱貨物について
 ・2023年度のレビュー等
 ・2024年度 エレクトロニクス専門委員会 アンケー
ト結果報告等
 ・2024年度 エレクトロニクス専門委員会 年間活動
表（案）について
 ・2024年度 計測器分科会 活動方針・主要課題・具
体的取り組み（案）について
 ・その他（重要・新興技術に関する CISTEC提出パ
ブコメ等）

◆6月 24 日（月）
◇第 1 回役務分科会

 ・主査副主査挨拶
 ・来賓挨拶
 ・アンケート結果説明
 ・2024年度　活動方針・課題・取り組みについて
 ・その他

◇第 1 回制度・手続分科会
 ・主査、副主査選任について
 ・来賓挨拶
 ・アンケート結果説明
 ・2024年度　活動方針・課題の審議
 ・その他

◆6月 25 日（火）
◇第 2 回自主管理分科会

 ・本年度の活動の進め方（アンケート結果を踏まえ
て）

◇第 1 回通信・情報セキュリティ分科会
 ・来賓ご挨拶
 ・主査、副主査挨拶
 ・分科会新任、新規登録委員及び安全保障輸出管理
委員会構成の紹介

 ・アンケート結果報告
 ・体制・活動方針・課題について
 ・分科会、WG活動計画について
 ・審議
 ・その他

◆6月 26 日（水）
◇第 1 回測定装置分科会

 ・委員会・分科会の構成、委員自己紹介
 ・主査選出
 ・測定装置分科会の取扱貨物について
 ・前年度最終会合（2023/12/18）議事録の確認
 ・2024年度 第 1回 材料加工専門委員会　議事録の
確認
 ・2024年度 材料加工専門委員会 アンケート結果報
告
 ・2024年度 政省令等改正について
 ・2024年度 測定装置分科会活動方針・課題（案）
の審議

 ・2024年度 材料加工専門委員会 活動日程計画（案）
の確認

◆6月 27 日（木）
◇第 1 回総合分科会

 ・分科会の主査・副主査の選任に関する説明（5月
27日締切で書面表決により主査・副主査を決定）
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 ・ご来賓（経済産業省殿）のご挨拶
 ・質疑応答
 ・アンケート結果のご報告
 ・本年度 分科会の活動方針・課題・体制
 ・質疑応答

◆6月 28 日（金）
◇第 2 回安全保障貿易情報分科会

 ・主査・副主査 挨拶
 ・委員 自己紹介
 ・委員会構成
 ・活動方針
 ・アンケート集計結果報告
 ・2024年度の活動の進め方
 ・その他

◇第 1 回半導体・集積回路分科会
 ・来賓ご挨拶
 ・委員紹介
 ・アンケート結果報告
 ・2024年度　活動方針（案）の審議
 ・その他

◆7月 3日（水）
◇第 2 回化学製剤・生物系材料分科会

 ・来賓ご挨拶
 ・輸出令別 2関連の主なパブコメ等履歴
 ・第 1回ガイダンス・パラメ（化学製剤別 2化学品
関連）改訂WG結果報告
 ・第 1回化学品WG結果報告
 ・その他 

◇第 2 回先端材料関連分科会
 ・来賓ご挨拶
 ・WG活動報告
 ・その他連絡事項

◆7月 4日（木）
◇第 1 回欧州分科会

 ・分科会活動の進め方
 ・チーム構成
 ・分科会委員各位の自己紹介
 ・EUの輸出管理制度概要の説明

◆7月 5日（金）
◇第 2 回半導体製造装置・材料分科会

 ・省令等改正に対する対応方針（ガイダンス、パラ
メータシート）
 ・担当マトリックスの決定
 ・ガイダンス、パラメータシート改訂改訂の担当者
等決定
 ・STC Expert問題集改訂の意見募集
 ・勉強会についての意見募集
 ・専用部分品等の該非判定ツールについての意見募
集
 ・その他

◆7月 8日（月）
◇第 1 回欧米対話分科会

 ・年間活動計画
 ・検討課題と定例報告方法
 ・第 1回定例報告
 ・今後の進め方（ガイダンス改訂、EAR違反事例
分析、等）

◆7月 9日（火）
◇第 1 回軸受分科会

 ・主査・副主査の選任
 ・2024年度　活動方針・課題の審議

◆7月 12 日（金）
◇第 1 回アジア分科会

 ・はじめに、主査挨拶
 ・活動方針・体制・期首アンケート結果
 ・分科会活動の進め方
 ・チーム構成
 ・チームリーダーの自己紹介
 ・中国の輸出管理関連動向
 ・各国動向

◆7月 17 日（水）
◇第 2 回生物・化学兵器製造装置分科会

 ・来賓（経済産業省殿）ご挨拶
 ・2024年度政省令改正（その一「先行管理」）
 ・化学兵器製造関連資機材ガイダンス改訂案
 ・STC Expert演習問題集（貨物・技術編）見直し
 ・プラント EXPO2024（東京ビッグサイト）開催に
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ついて
 ・2024年度一泊二日見学研修会について
 ・その他
 ・生物兵器開発転用が懸念される先進生命科学技術
について （国立感染研　四ノ宮客員研究員）

◆7月 18 日（木）
◇第 2 回センサー・レーザー・航法専門委員会

 ・担当マトリックスについて
 ・本年度の活動テーマについて
 ・勉強会：ソニ－セミコンダクタソリューションズ
グループのご紹介

 ・その他

◆7月 19 日（金）
◇第 2 回電子デバイス分科会

 ・政省令改正について
 ・パラメータシート改正について
 ・ガイダンス改訂について
 ・今後のスケジュールの確認
 ・その他

◆7月 25 日（木）
◇第 1 回アジア対話分科会

 ・今年度アジアミッションの協議・検討
 ・―基本方針・主要テーマ・訪問先・時期の検討、
決定

 ・―ミッション参加予定メンバーの確認

◇第 1 回米国輸出管理法制度分科会
 ・年間活動計画
 ・検討課題と定例報告方法
 ・第 1回定例報告
 ・今後の進め方（ガイダンス改訂、EAR違反事例
分析、等）

◆7月 26 日（金）
◇第 1 回塑性加工等分科会

 ・主査・副主査の選任
 ・2024年度　活動方針・課題の審議

◇第 2 回計測器分科会
 ・活動スケジュール確認

 ・7/8公布省令等改正結果確認
 ・7/8公布省令等改正に対応したパラメータシート
等の改訂について
 ・2024年度政省令等改正見込みとパラメ／ガイダ
ンス／問題集の改訂分担

◇第 2 回半導体・集積回路分科会
 ・政省令改正内容及びパブコメ結果について
 ・パラメータシート改訂について
 ・ガイダンス改定について
 ・スケジュールについて
 ・その他

◆7月 29 日（月）
◇第 3 回自主管理分科会

 ・自主管理の適正化に関する議論（産構審・安保小
委員会の中間報告関連）

◆8月 1日（木）
◇第 2 回核・原子力分科会

 ・新任委員のご紹介
 ・今年度の活動状況
 ・その他連絡事項

◆8月 2日（金）
◇第 2 回欧米対話分科会

 ・欧州ミッション役割分担の検討、決定

◆8月 5日（月）
◇第 2 回工作機械分科会

 ・2024年度 工作機械分科会活動課題 討議
 ・2024年度 工作機械分科会WGの編成について
 ・その他

◇第 2 回総合分科会
 ・経済産業省大臣官房参事 川渕 英雄 氏による講演
会 テーマ：経済安全保障の本質～某国の行動原
理背景・インテリジェンス情報の重要性～

◆8月 7日（水）
◇第 3 回安全保障貿易情報分科会

 ・委員 自己紹介（1分ずつ）　<前回欠席委員（6名）
>
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 ・対応検討の説明
 ・CHASER対応
 ・ホームページ対応（検索機能等）
 ・その他（次回分科会開催時期 他）

◆8月 9日（金）
◇第 2 回航空宇宙分科会

 ・新任委員のご紹介
 ・2024年度活動報告
 ・同：困った事例
 ・同：ガイダンス見直し
 ・その他　連絡事項等

◆8月 19 日（月）
◇第 2 回ロボット分科会

 ・活動テーマ討議
 ・その他

◆8月 22 日（木）
◇第 2 回コンピュータ分科会

 ・ツールWG活動報告
 ・その他

◇第 2 回測定装置分科会
 ・測定装置分科会　第 1回会合　議事録の確認
 ・材料加工専門委員会 第 2回委員長主査会議 議事
報告

 ・政省令等改正とパブコメ対応確認
 ・材料加工ガイダンス改訂内容討議
 ・その他

◆8月 23 日（金）
◇第 3 回計測器分科会

 ・活動スケジュール確認
 ・7/8公布省令等改正に対応したパラメータシート
改訂状況報告
 ・2024年度政省令等改正見込みとパラメ／ガイダ
ンス／問題集の改訂分担確認
 ・パラメータシート要改訂見込み箇所確認
 ・ガイダンス改訂意見交換　（改訂箇所、Q&A）
 ・STC Expert問題集改訂意見交換　（要改訂問題、
追加問題）
 ・定例の政省令等改正について

 ・その他

◆8月 30 日（金）
◇第 2 回制度・手続分科会

 ・主査・副主査挨拶
 ・NACCS手続きの見直し対応について
 ・その他（需要者・用途の確認等）

◆9月 4日（水）
◇第 3 回先端材料関連分科会

 ・来賓ご挨拶
 ・WG活動報告
 ・事務局連絡事項

◆9月 6日（金）
◇第 3 回半導体製造装置・材料分科会

 ・省令等改正に対する対応の確認（ガイダンス、パ
ラメータシート）
 ・担当マトリックスの更新（新規参加）
 ・STC Expert問題集改訂の検討
 ・ガイダンス改訂の意見募集
 ・勉強会：SCREENホールディングス様のご紹介
 ・勉強会：堀場アドバンスドテクノ様のご紹介
 ・その他

◆9月 9日（月）
◇第 2 回アジア対話分科会

 ・主査挨拶
 ・分科会新委員の自己紹介
 ・各チーム発表及び質疑応答
 ・中国チーム発表及び質疑応答
 ・その他情報共有、事務連絡

◆9月 10 日（火）
◇第 2 回米国輸出管理法制度分科会

 ・企業の輸出管理実例紹介
 ・定例報告
 ・ガイダンス改訂の分担確認

◆9月 13 日（金）
◇第 3 回総合分科会

 ・技術管理強化の為の新たな官民対話スキ－ムの構
築の議論（パブコメ対応）
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◇第 3 回電子デバイス分科会
 ・パラメータシート改正について
 ・ガイダンス改訂について
 ・社外からの調達品の該非判定についての意見交換
 ・今後のスケジュールの確認

◆9月 18 日（水）
◇第 2 回欧州輸出管理法制度分科会

 ・主査挨拶
 ・分科会委員（新規・変更・前回欠席）の自己紹介
 ・各チーム発表及び質疑応答
 ・その他情報共有、事務連絡

◇第 2 回役務分科会
 ・パブリックコメント募集「技術管理強化のための
新たな官民対話スキームの構築について」対応

 ・「生成 AIサービスの利用について」報告
 ・その他

◇第 3 回制度・手続分科会
 ・パブコメ「技術管理強化のための官民対話スキー
ムについて」解説

 ・その他

◆9月 19 日（木）
◇第 2 回通信・情報セキュリティ分科会

 ・来賓ご挨拶
 ・お困りごと案件（本年度の新規案件）
 ・パブコメ対応について
 ・WG進捗報告及び分科会、WGの今後のスケジュ
ールについて
 ・Expert問題集の委員募集について
 ・その他（連絡事項等）

◆9月 20 日（金）
◇第 3 回半導体・集積回路分科会

 ・9月 8日施行に対応したガイダンス改訂の進捗に
ついて
 ・今後のパラメータシート、ガイダンス、エキスパ
ート問題集対応について

 ・お困りごとについて
 ・スケジュールについて
 ・その他（連絡事項等）

◆9月 25 日（水）
◇第 2 回アジア輸出管理法制度分科会

 ・主査挨拶
 ・分科会新委員（新規・変更・前回欠席）の自己紹
介

 ・各チーム発表及び質疑応答
 ・中国チーム発表及び質疑応答
 ・その他情報共有、事務連絡

◆9月 26 日（木）
◇第 4 回自主管理分科会

 ・自主管理の適正化に関する議論（海外子会社指導、
みなし輸出）

◇第 3 回欧米対話分科会
 ・質問事項和文概要の検討

◆9月 27 日（金）
◇第 4 回 安全保障貿易情報分科会

 ・冒頭説明（出欠・資料・議事の確認、会議の進め
方など）

 ・分科会委員（新規・変更・前回欠席） 自己紹介
 ・CHASER対応（前回の続き）
 ・ホームページ対応（検索機能の活用）
 ・その他（次回分科会開催時期 他）

◆10月 2日（水）
◇第 3 回化学製剤・生物系材料分科会

 ・輸出令別 2関連の主なパブコメ等履歴
 ・別 2化学品関連パラメータシート改訂について
 ・2024年度一泊二日見学研修会について
 ・事務局よりの連絡事項、その他

◆10月 4日（金）
◇第 4 回総合分科会

 ・産構審・安保小委員会の中間報告 キャッチオー
ル規制に関する委員間での議論

◆10月 9日（水）
◇第 3 回生物・化学兵器製造装置分科会

 ・2024年度政省令改正について
 ・7月 24日 ~26日開催プラント EXPO2024につい
て
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 ・2024年度安全保障貿易管理分野別研修会（生物・
化学兵器製造装置関連）について
 ・2024年度一泊二日見学研修会について
 ・その他

◆10月 10 日（木）
◇第 4 回欧米対話分科会

 ・英文質問事項の最終検討

◆10月 11 日（金）
◇第 3 回工作機械分科会

 ・ガイダンス等検討WGでの検討結果について
 ・2項規制値の UPR化について
 ・その他

◇第 4 回半導体製造装置・材料分科会
 ・STC Expert問題集改定内容の最終確認
 ・第 20版ガイダンス改定内容の検討（半導体基板
等に関する検討）
 ・第 21版ガイダンス改定内容の検討（部分品，付
属品等に関する検討）
 ・勉強会：（株）堀場アドバンスドテクノ様のご紹
介
 ・その他

◆10月 15 日（火）
◇第 5 回自主管理分科会

 ・自主管理の合理化に関する議論（リスクベース・
アプローチによる濃淡管理事例）

◆10月 17 日（木）
◇第 3 回コンピュータ分科会 ツール WG

 ・ツールWG活動報告
 ・パラメータシート、ガイダンス改訂案の検討およ
び、状況説明
 ・その他

◆10月 18 日（金）
◇第 3 回センサー・レーザー・航法専門委員会

 ・委員長交代の審議
 ・担当マトリックスについて
 ・本年度の活動テーマについて
 ・その他

◆10月 23 日（水）
◇第 4 回制度・手続分科会

 ・制度検討対応
 ・手続検討対応
 ・その他

◆10月 25 日（金）
◇第 3 回通信・情報セキュリティ分科会

 ・パブコメについて
 ・お困りごと案件（昨年度の結果報告、本年度の継
続案件）
 ・その他（連絡事項等）

◇第 4 回電子デバイス分科会
 ・パラメータシート改訂について
 ・ガイダンス改訂について
 ・社外からの調達品の該非判定についての意見交換
 ・今後のスケジュールの確認
 ・その他

◇第 3 回航空宇宙分科会
 ・活動報告
 ・その他連絡事項

◆10月 29 日（火）
◇第 3 回米国輸出管理法制度分科会

 ・企業の輸出管理実例紹介
 ・定例報告
 ・EAR違反事例分析の報告
 ・ガイダンスの新用語等の確認

◆10月 31 日（木）
◇第 6 回自主管理分科会

 ・自主管理の合理化に関する議論（リスクベース・
アプローチによる濃淡管理事例）

◇第 3 回アジア対話分科会
 ・質問事項和文概要の検討
 ・アポ取りの進捗確認

◆11月 1日（金）
◇第 4 回計測器分科会

 ・活動スケジュール確認
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 ・パラメータシート改訂（案）検討内容討議
 ・ガイダンス改訂（案）検討内容討議
 ・STC Expert問題集改訂（案）検討内容討議
 ・「技術管理強化のための官民対話スキーム」の状
況報告（CISTEC提出パブコメ）

◆11月 5日（火）
◇第 3 回核・原子力分科会

 ・今年度の活動状況
 ・その他連絡事項等

◆11月 6日（水）
◇第 4 回先端材料関連分科会

 ・改正要望案提出の提案
 ・WG活動報告
 ・その他連絡事項

◆11月 8日（金）
◇第 4 回半導体・集積回路分科会

 ・スケジュールについて
 ・お困りごとについて
 ・その他（連絡事項等・パブコメが出ていればパブ
コメについて）

◇第 5 回半導体製造装置・材料分科会
 ・パラメータシートのご指摘及び改訂についての報
告

 ・第 20版ガイダンス改訂の進捗報告
 ・第 21版ガイダンス改定内容の検討（部分品、付
属品等に関する検討）
 ・勉強会：レーザーテック（株）様のご紹介
 ・その他

◆11月 12 日（火）
◇第 5 回欧米対話分科会

 ・欧州ミッションの出張日程・ロジ関係の最終確認

◆11月 13 日（水）
◇第 4 回米国輸出管理法制度分科会

 ・主査の選出

◆11月 14 日（木）
◇第 7 回自主管理分科会

 ・1. 自主管理の合理化に関する議論　（輸出管理シ
ステムに関する課題・事例紹介）
 ・2. 輸出管理内部規程の届出見直しについて
 ・3. 「技術管理強化のための新たな官民対話スキー
ムの構築」の CPへの反映

◆11月 15 日（金）
◇第 4 回センサー・レーザー・航法専門委員会

 ・開会の辞
 ・担当マトリックスについて
 ・STC Expert演習問題集改訂について
 ・品目ガイダンス改訂について
 ・WA2025提案について
 ・その他
 ・閉会の辞

◆11月 25 日（月）
◇第 1 回勉強会：半導体製造用フォトマスクについ

て
 ・半導体製造用フォトマスクについて
 ・講師：大日本印刷（株）名誉フェロー 林 直也 氏

◆11月 28 日（木）
◇第 4 回通信・情報セキュリティ分科会

 ・来賓ご挨拶
 ・パブコメについて
 ・今後のスケジュール
 ・お困りごと案件
 ・その他（連絡事項等）

◆12月 4日（水）
◇第 4 回化学製剤・生物系材料分科会

 ・来賓ご挨拶
 ・輸出令別 2関連の主なパブコメ等履歴
 ・本年度貨物等省令改正について
 ・第 2回化学品WG
 ・第 3回ガイダンス・パラメ（化学製剤原料・輸出
令別表第 2関連）改訂WG

 ・2024年度一泊二日見学研修会について
 ・2024年度分野別研修会について
 ・その他 ・中国輸出管理法に基づく統一品目リスト
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◇第 5 回先端材料関連分科会
 ・WG活動報告
 ・事務局連絡事項

◆12月 6日（金）
◇第 5 回制度・手続分科会

 ・期中アンケート（輸出管理制度のあり方）結果に
基づく議論、検討
 ・NACCS手続きの見直し
 ・その他

◇第 5 回半導体・集積回路分科会
 ・スケジュールについて
 ・お困りごとについて
 ・その他（連絡事項等・パブコメが出ていればパブ
コメについて）

◇第 6 回半導体製造装置・材料分科会
 ・第 20版ガイダンス秋亭の進捗報告
 ・第 21版ガイダンス改定内容の検討
 ・勉強会：（株）ハイテック・システムズ様の輸出
事後調査のご紹介
 ・その他

◆12月 9日（月）
◇第 8 回自主管理分科会

 ・経済産業省との意見交換会【輸出管理内部規程の
届出見直しについて】　

◆12月 10 日（火）
◇第 3 回欧州輸出管理法制度分科会

 ・主査挨拶
 ・分科会新委員の自己紹
 ・各チーム発表及び質疑応
 ・その他情報共有、事務連絡

◆12月 11 日（水）
◇第 4 回アジア対話分科会

 ・和文・英文質問事項の最終審議・確認
 ・アポ取り・ロジスティクスの進捗確認

◇第 4 回生物・化学兵器製造装置分科会
 ・2024年度政省令改正について

 ・AG Common Control List （生物兵器製造装置関連） 
改定に向けてのご提案
 ・中国輸出管理条例改定（生物化学兵器製造装置関
連）について
 ・化学兵器製造装置関連ガイダンス改訂について
 ・2024年度安全保障貿易管理分野別研修会（生物・
化学兵器製造装置関連）について
 ・2024年度一泊二日見学研修会について
 ・その他

◆12月 12 日（木）
◇第 4 回コンピュータ分科会 ツール WG

 ・ツールWG活動報告
 ・ガイダンスの改訂検討

◆12月 13 日（金）
◇第 5 回センサー・レーザー・航法専門委員会

 ・STC Expert演習問題集改訂について
 ・品目ガイダンス改訂について
 ・その他

◆12月 16 日（月）
◇第 4 回航空宇宙分科会

 ・来賓ご挨拶
 ・今年度の活動状況
 ・その他連絡事項

◆12月 17 日（火）
◇第 3 回アジア輸出管理法制度分科会

 ・主査挨拶
 ・委員構成
 ・各チーム発表及び質疑応答
 ・中国チーム発表及び質疑応答
 ・その他情報共有、事務連絡

◆12月 18 日（水）
◇第 6 回欧米対話分科会

 ・ジャーナル報告書原稿の確認

◇第 4 回核・原子力分科会
 ・今年度の活動状況
 ・その他連絡事項
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◆12月 19 日（木）
◇第 5 回総合分科会

 ・産構審・安保小委員会の中間報告 キャッチオー
ル規制に関する委員間での議論 

◇第 5 回米国輸出管理法制度分科会
 ・企業の輸出管理実例紹介
 ・定例報告
 ・ガイダンス原稿の確認

◇第 5 回通信・情報セキュリティ分科会
 ・スケジュールについて
 ・パブコメについて
 ・お困りごと案件
 ・その他（連絡事項等）

◆12月 20 日（金）
◇第 6 回制度・手続分科会

 ・需要者・用途の確認
 ・NACCS手続きの見直し
 ・その他

◇第 4 回工作機械分科会
 ・2項規制値の UPR化について
 ・NACCSの改善について
 ・WA2024の結果報告等
 ・その他

◆12月 23 日（月）
◇第 5 回安全保障貿易情報分科会

 ・主査選出の審議（太田津主査の退任に伴う主査選
出）

 ・CISTEC HP検索機能の活用
 ・ITを活用した事例紹介
 ・その他（次回分科会開催時期 他）

◆12月 24 日（火）
◇第 5 回計測器分科会

 ・活動スケジュール確認
 ・パラメータシート改訂（案）検討内容討議
 ・STC Expert問題集改訂（案）検討内容討議
 ・ガイダンス改訂（案）検討内容討議
 ・WA2024結果報告等

 ・その他

◆12月 25 日（水）
◇第 9 回自主管理分科会

 ・自主管理の平準化、業種・業態・規模に応じた適
正管理（1社より事例紹介） 

◆12月 26 日（木）
◇第 3 回ロボット分科会

 ・2024年度　ロボット分科会　活動テーマ　討議
 ・海外拠点への在庫販売後の最終顧客の把握につい
て　

 ・その他


